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Medienmitteilung 

Lithografie-Division von RUAG International wird mit  
erfolgreichem Vertragsabschluss Teil von ZEISS SMT 
Zürich (CH) / Oberkochen (DE), 2. Dezember 2024. Mit dem erfolgreichen vertraglichen 
Closing konnte die am 5. September 2024 angekündigte Übernahme der Lithografie-
Division von RUAG International durch ZEISS SMT (Semiconductor Manufacturing 
Technology) erfolgreich abgeschlossen werden. Dieser Meilenstein markiert den 
Übergang von mehr als 200 Mitarbeitenden an den Standorten in Zürich-Seebach 
(Schweiz) und Coswig (Deutschland) in die ZEISS-Familie. Beyond Gravity fokus-
siert sich mit den verbleibenden Divisionen Launchers und Satellites künftig voll-
ständig auf das Raumfahrtgeschäft. 

Die am 5. September 2024 angekündigte Übernahme der Lithografie-Division durch ZEISS SMT, 
die noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Wettbewerbsbehörden stand, konnte 
per 1. Dezember erfolgreich abgeschlossen werden. Während Beyond Gravity mit dem Schritt den 
vollständigen Fokus auf den Raumfahrtbereich vollzieht, treibt ZEISS SMT ihre Expansion in der 
Halbleiterindustrie weiter voran. Mit dem Vertragsabschluss hat ZEISS SMT die mehr als 200 Mit-
arbeitenden und Vermögenswerte der beiden Produktionsstandorte in Zürich (Schweiz) und 
Coswig (Deutschland) übernommen. Der Standort Coswig wird in die Carl Zeiss SMT GmbH inte-
griert und der Standort Zürich firmiert künftig als Carl Zeiss SMT Switzerland AG. 

Neue Perspektiven für die Lithografie-Division 
 
Die Lithografie-Division, die bereits seit über 20 Jahren hochpräzise mechatronische Baugruppen 
für ZEISS SMT produziert, erhält mit ihrem neuen Eigner ZEISS SMT optimale Voraussetzungen 
für Innovation und eine positive Weiterentwicklung. „Angesichts der starken Marktposition der 
Sparte SMT und ihrer Vision für die Zukunft bietet ZEISS die besten Voraussetzungen für die Divi-
sion – ein neues Zuhause, an dem unser Lithografie-Team aufblühen, seine hervorragenden Fä-
higkeiten weiterentwickeln und im Verbund mit ZEISS potenzielle Wachstumschancen insbeson-
dere auch am Standort Schweiz ergreifen kann. Ich danke allen Kolleginnen und Kollegen für ihre 
hervorragende Arbeit in den letzten Jahren. Mit ihrer Kompetenz und Energie werden sie den Fo-
kus nun auf den gemeinsamen Erfolg mit ZEISS richten“, kommentiert André Wall, CEO von 
RUAG International, den erfolgreichen Vertragsabschluss. 

Dr. Frank Rohmund, der ab Januar Nachfolger von Andreas Pecher als President & Chief Execut-
ive Officer von ZEISS SMT wird, sagt: „Um die Bedarfe der Endkunden erfüllen zu können und 
weiterhin der verlässliche Partner für die Halbleiterindustrie zu sein, investieren wir in Menschen, 
Maschinen und Infrastruktur. Mit der Übernahme der Lithography-Division, mit der wir seit Jahren 
eine intensive Zusammenarbeit pflegen, erweitern wir unsere Kapazitäten und Fähigkeiten. Der 
Zusammenschluss bietet viele Chancen für die Zukunft unseres gemeinsamen Portfolios. Wir 
freuen uns auf die neuen Kolleginnen und Kollegen und begrüssen sie herzlich im Team ZEISS.“ 
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Kontakt RUAG International: Philipp Bircher, VP Communications & Branding,  
philipp.bircher@beyondgravity.com, +41 79 790 11 81 

Kontakt ZEISS SMT: Jeannine Rapp, Head of Communication and Implementation of Group Initi-
atives (SMT-C), jeannine.rapp@zeiss.com, +49 7364 20 75435 

 

RUAG International ist ein Schweizer Luft- und Raumfahrtunternehmen mit Produktionsstandorten in sie-
ben Ländern und gliedert sich in die beiden Divisionen Beyond Gravity und RUAG Aerostructures. RUAG 
International beschäftigt weltweit rund 1'800 Mitarbeitende. www.ruag.com 

Hinweis zum Abbestellen: Sie erhalten diese Medienmitteilung, weil Sie auf unserem Medienverteiler ste-
hen. Wenn Sie in Zukunft keine Medienmitteilungen mehr von uns erhalten möchten, antworten Sie bitte auf 
diese E-Mail und schreiben Sie in die Betreffzeile „Unsubscribe“ oder kontaktieren Sie uns unter 
com@beyondgravity.com. Wir respektieren Ihre Entscheidung und werden Ihre Kontaktinformationen umge-
hend aus unserer Liste entfernen. 
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